	
	NOTICE OF MEETING / DRAFT AGENDA

CONVOCATION / PROJET D'ORDRE DU JOUR

	
	Date：2013-04-09



	
	Reference

ISO/TC 26

     N 785


	Title of / Titre du TC/SC
Copper and copper alloys



	Secretariat / Secrétariat
SAC
	
	MEETING / RÉUNION



Meeting dates /  2013-09-09 (10:00 – 17:00)
2013-09-10(10:00 – 12:00) if necessary




	Host / Invitant
France


	
	Place / Lieu
AFNOR

11, rue Francis de Pressensé

93571 Saint-Denis la Plaine Cedex FRANCE

Practical information are enclosed: access map, list of hotels (inside Paris or near AFNOR), maps of subway and RER


	P-and O-members are invited to inform the secretariat of the committee concerned, within one month of the receipt of this notice of meeting, of their intention to be represented at the meeting, the approximate number of their delegates and their need for interpretation.

Whenever possible, the names of delegates (or observers) and the name of the head of the delegation should also be sent to the secretariat of the committee concerned at least one month before the opening of the meeting.
	
	Les membres (P) et (O) sont invités, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la présente convocation, à faire connaître au secrétariat du comité concerné leur intention d'être représentés à la réunion, le nombre approximatif de leurs délégués et leur besoin en matière d'interprétation.

Dans la mesure du possible, une liste indiquant les noms des délégués (ou observateurs), ainsi que le nom du chef de la délégation, devrait également parvenir au secrétariat concerné un mois au moins avant l'ouverture de la réunion.


ISO/TC 26 N 785
DRAFT AGENDA
	No.
	Agenda items
	Documents

	
	Opening of the meeting (10:00)
	

	
	Roll call of delegates
	

	
	Adoption of the agenda
	ISO/TC26

 N 785

	
	Appointment of the drafting committee
	

	
	Report of the secretariat
	ISO/TC26 N 786

	
	Follow up after SR enquiries of 38 standards of TC26
	ISO/TC26 N 747 to N 784

	
	Review of Business Plan of TC26
	See attachment of ISO/TC26 N 786

	
	Review of liaison committee from TC26
	

	
	Review of membership
	

	
	NP Determination of Impurities in Cathode Copper——Inductively Coupled Plasma –Mass Spectrum Method
Proposed by SAC
	ISO/TC26 N XXX*

	
	Suggestion for future work
	

	
	Any other business
	

	
	Approval of resolutions
	

	
	Closure of the meeting
	


	*   Documents to be circulated later




